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(54)实用新型名称

一种镭射打码检测机

(57)摘要

本实用新型公开了一种镭射打码检测机，包

括下机架，下机架上设有工作台，工作台上设有

镭射机，镭射机的一侧设有伸缩气缸和滑轨，滑

轨上可滑移的设有滑台，滑台与伸缩气缸相连，

该滑台上设有用于定位线缆连接器的夹具，夹具

的一侧设有夹紧气缸，工作台上位于滑轨的相对

两侧分别设有第一支架和第二支架，第一支架上

设有升降气缸，升降气缸上设有防尘罩，防尘罩

位于镭射机的镭射头的正下方，第二支架位于远

离镭射机一侧，该第二支架上设有检测机构，检

测机构位于一对滑轨的上方，本实用新型通过镭

射机实现精准打码，不会出现位置偏差；在镭射

机的镭射头下方设置防尘罩，可做到镭射无粉

尘。
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1.一种镭射打码检测机，包括下机架(2)，所述下机架(2)上设有工作台(4)，其特征在

于，所述工作台(4)上设有镭射机(20)，所述镭射机(20)的一侧设有伸缩气缸(21)和滑轨

(27)，所述滑轨(27)上可滑移的设有滑台(22)，所述滑台(22)与伸缩气缸(21)相连，该滑台

(22)上设有用于定位线缆连接器的夹具(17)，所述夹具(17)的一侧设有夹紧气缸(16)，所

述工作台(4)上位于滑轨(27)的相对两侧分别设有第一支架(28)和第二支架(26)，所述第

一支架(28)上设有升降气缸(24)，所述升降气缸(24)上设有防尘罩(19)，所述防尘罩(19)

位于镭射机(20)的镭射头的正下方，所述第二支架(26)位于远离镭射机(20)一侧，该第二

支架(26)上设有检测机构(18)，所述检测机构(18)位于一对滑轨(27)的上方。

2.根据权利要求1所述的镭射打码检测机，其特征在于，所述工作台(4)上设有除尘排

气口(25)和产品放置槽(12)。

3.根据权利要求1所述的镭射打码检测机，其特征在于，所述下机架(2)上设有电脑主

机(13)和镭射机工控机(14)，所述电脑主机(13)和镭射机工控机(14)通过固定架(23)固定

于下机架(2)上。

4.根据权利要求3所述的镭射打码检测机，其特征在于，所述下机架(2)上设有与电脑

主机(13)相连的鼠标和键盘(15)。

5.根据权利要求1所述的镭射打码检测机，其特征在于，所述下机架(2)上设有电控箱

(3)。

6.根据权利要求1所述的镭射打码检测机，其特征在于，所述下机架(2)的底端设有脚

轮(1)。

7.根据权利要求1所述的镭射打码检测机，其特征在于，所述工作台(4)上设有上机架

(6)，所述上机架(6)上设有显示器(7)、触摸屏(8)、工作指示灯(9)、日光灯(10)和安全光栅

(11)。

8.根据权利要求7所述的镭射打码检测机，其特征在于，所述上机架(6)上设有不合格

品存放槽(5)。
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一种镭射打码检测机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及镭射打码设备技术领域，尤其涉及一种镭射打码检测机。

背景技术

[0002] 连接器可在被阻断或孤立不通的电路之间架起沟通的桥梁，从而使电流流通，使

电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件，其主要配套领域有交通、通

信、网络、IT、医疗、家电等

[0003] 现有技术中，线材与连接器组装后，常会在连接器上打码做标识，可记录该产品的

相关信息，一般采用人工镭射打码，然后检测，人工操作不仅造成尺寸不稳定，而且加工效

率不高；同时在打码的过程中会产生粉尘，污染加工环境，造成环境污染。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种镭射打码检测机，通过夹具和夹紧气缸的作用，

可以将产品定位于滑台上，伸缩气缸带动其运动既定的行程后定位于镭射机的镭射头下

方，通过镭射机实现精准打码，不会出现位置偏差；在镭射机的镭射头下方设置防尘罩，通

过升降气缸驱动，可做到镭射无粉尘。

[0005] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案是：一种镭射打码检测机，包括下机

架，所述下机架上设有工作台，所述工作台上设有镭射机，所述镭射机的一侧设有伸缩气缸

和滑轨，所述滑轨上可滑移的设有滑台，所述滑台与伸缩气缸相连，该滑台上设有用于定位

线缆连接器的夹具，所述夹具的一侧设有夹紧气缸，所述工作台上位于滑轨的相对两侧分

别设有第一支架和第二支架，所述第一支架上设有升降气缸，所述升降气缸上设有防尘罩，

所述防尘罩位于镭射机的镭射头的正下方，所述第二支架位于远离镭射机一侧，该第二支

架上设有检测机构，所述检测机构位于一对滑轨的上方。

[0006] 作为进一步的优化，所述工作台上设有除尘排气口和产品放置槽。

[0007] 作为进一步的优化，所述下机架上设有电脑主机和镭射机工控机，所述电脑主机

和镭射机工控机通过固定架固定于下机架上。

[0008] 作为进一步的优化，所述下机架上设有与电脑主机相连的鼠标和键盘。

[0009] 作为进一步的优化，所述下机架上设有电控箱。

[0010] 作为进一步的优化，所述下机架的底端设有脚轮。

[0011] 作为进一步的优化，所述工作台上设有上机架，所述上机架上设有显示器、触摸

屏、工作指示灯、日光灯和安全光栅。

[0012] 作为进一步的优化，所述上机架上设有不合格品存放槽。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型具有以下的有益效果：

[0014] 1 .通过夹具和夹紧气缸的作用，可以将产品定位于滑台上，伸缩气缸带动其运动

既定的行程后定位于镭射机的镭射头下方，通过镭射机实现精准打码，不会出现位置偏差，

且可实现打码后自动监测，加工效率高；
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[0015] 2.在镭射机的镭射头下方设置防尘罩，通过升降气缸驱动，既可做到镭射无粉尘，

又无需人工操作。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的结构图。

[0017] 图2为本实用新型去除上机架后的结构图。

[0018] 图3为图2的俯视图。

[0019] 图4为图2中A处的放大图。

[0020] 图中，1.脚轮；2.下机架；3.电控箱；4.工作台；5.不合格品存放槽；6.上机架；7.显

示器；8.触摸屏；9.工作指示灯；10.日光灯；11，安全光栅；12.产品放置槽；13.电脑主机；

14.镭射机工控柜；15.鼠标和键盘；16.夹紧气缸；17.夹具；18.检测机构；19.防尘罩；20.镭

射机；21.伸缩气缸；22.滑台；23.固定架；24.升降气缸；25.除尘排气口；26.第二支架；27.

滑轨；28.第一支架；29.产品。

具体实施方式

[0021] 以下是本实用新型的具体实施例并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步

的描述，但本实用新型并不限于这些实施例。

[0022] 如图1至4所示，一种镭射打码检测机，包括下机架2，下机架2上设有工作台4，工作

台4上设有镭射机20，镭射机20的一侧设有伸缩气缸21和滑轨27，滑轨27上可滑移的设有滑

台22，滑台22与伸缩气缸21相连，该滑台22上设有用于定位线缆连接器的夹具17，夹具17的

一侧设有夹紧气缸16，工作台4上位于滑轨27的相对两侧分别设有第一支架28和第二支架

26，第一支架28上设有升降气缸24，升降气缸24上设有防尘罩19，防尘罩19位于镭射机20的

镭射头的正下方，第二支架26位于远离镭射机20一侧，该第二支架26上设有检测机构18，检

测机构18位于一对滑轨27的上方。

[0023] 将产品29上的线缆连接器放置于夹具17中，通过夹紧气缸将产品夹紧，然后伸缩

气缸驱动滑台22在滑轨上向镭射机一侧移动，当产品的线缆连接器移动至镭射机20 的镭

射头正下方后，经到料感应，升降气缸驱动防尘罩下移，罩于线缆连接器的周侧，镭射机上

的镭射头开始工作，完成镭射动作后，升降气缸驱动防尘罩上移，伸缩气缸驱动滑台远离镭

射机并复位，夹紧气缸复位，可将产品取出夹具；在取出之前，可经检测机构对镭射品质进

行检测，可选用CCD相机进行检测，对于检测不合格的产品可报警提醒。

[0024] 工作台4上设有除尘排气口25和产品放置槽12，可将未经镭射打码的产品批量放

置于产品放置槽内，便于人工上料。

[0025] 下机架2上设有电脑主机13和镭射机工控机14，电脑主机13和镭射机工控机14通

过固定架23固定于下机架2上。

[0026] 下机架2上设有与电脑主机13相连的鼠标和键盘15。

[0027] 下机架2的底端设有脚轮1。

[0028] 下机架2上设有电控箱3。

[0029] 工作台4上设有上机架6，上机架6上设有显示器7、触摸屏8、工作指示灯9、日光灯

10和安全光栅11。
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[0030] 上机架6上设有不合格品存放槽5，对于经检测机构检测不合格的镭射产品，将其

放置于上机架上的不合格品存放槽内，避免与合格产品混淆。

[0031] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所

属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似

的方式替代，但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
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图1
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图2
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图3
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图4
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